Indzio-alavo oksido plony dangu nusodinimas plazma aktyvuoto reaktyvaus
terminio garinimo metodu

Indium-tin oxide thin films deposition by reactive plasma assisted thermal
evaporation
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Elektros srovei laidzios ir skaidrios dangos placiai
naudojami daugumoje mikroelektronikos prietaisy,
kuriuose reikalingi regimyjy elektromagnetiniy bangy
diapazone permatomi elektrodai: skystyjy kristaly
ekranuose, elektros srove Sildomuose stikluose ir saulés
elementuose. Alavo priemai$y turintis indzio oksidas
(ITO) yra placios draustinés juostos n-tipo puslaidininkis
(Eg=3.5-4.3 eV), pasizymintis auks$tu regimosios §viesos
pralaidumu. ITO yra vienas labiausiai tiriamy ir
naudojamy laidziy ir skaidriy oksidy. Viena to priezasciy
yra maza pavirSiné varza (5-500 €/sq). Elektrinés,
optinés  ir  struktfirinés  indzio-alavo  oksido
charakteristikos priklauso nuo metaly nusodinimo
metodo ir jo parametry [1-3].

Siame tyrime buvo nusodinti ITO sluoksniai ant
stiklo padékly naudojant plazma aktyvuota reaktyvyji
terminj garinima O, aplinkoje (slégis 4 Pa). Tam tikslui
naudoti metalinio indzio ir alavo gabaliukai, kurie buvo
garinami i§ molibdeno lovelio vakuuminéje kameroje.
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1 pav. ITO plono sluoksnio skersinio pjavio SEM
vaizdas

Sluoksniai formuoti ant 350 °C temperatiiros stiklo
padékly. Plazma sukuriama tarp ekrano ir bandinio
laikiklio, naudojant aukStos jtampos nuolatinés sroveés
Saltinj. Metaly garai iki padéklo keliauja per plazma.
Plazma aktyvuoto garinimo metodu nusodintos dangos
pasizymi stipria adhezija, mazu porétumu, atsparumu
korozijai ir mechaniniam poveikiui [4]. Gauty bandiniy
morfologija  analizuota  skenuojanciu  elektrony
mikroskopu. Cheminé sudétis iStirta rentgeno spinduliy
energijos dispersijos spektrometrija. Kristalografinés

sluoksniy struktiiros nustatytos rentgeno spinduliy
difrakcijos metodu. Pavir§inés varzos ir savitosios varzos
priklausomybés nuo temperatiiros buvo matuotos keturiy
zondy metodu. Si priklausomybé leido nustatyti ITO
sluoksniy draustinés juostos plotj. ISmatuoti pralaidumo
ir atspindzio spektrai UV-VIS-NIR spektrometru leido
naudojant Tauko metoda apskaifiuoti optinés draustinés
juostos plotj (Eg). Tyrimy metu iSaiskéjo, kad buvo
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EMT=1000KkV Gun Vacuum = 2 22 009 mbar

WD = 8.6 mm

2 pav. ITO plono sluoksnio pavirSiaus SEM
vaizdas

suformuoti poréti koloning struktiira turintys ITO
sluoksniai (1 pav., 2 pav.). Optimaliomis elektriniy ir
optiniy savybiy deriniu pasizyminti danga, kuria pavyko
suformuoti §iuo metody ir uzsiduotomis salygomis turi
16.9-10 Q-cm savitajg ir 211 Q/sq pavirSing varza, o jos
Sviesos pralaidumas didesnis kaip 80 %. Draustiniy
juosty plociai nustatyti Tauko ir varzos priklausomybés
nuo temperatiiros matavimo metodais atitinkamai lygiis
3.4 eV ir 3.5 eV. Rentgeno spinduliy difrakcija parodé
dangos polikristaling struktiirg.
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